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マルチカラムアレイ

コントローラ

PC

コンソ

ール

超並列電子線描画装置

ステージ

半導体メモリ

アクティブマトリクス電子源 (100×100)

10 mm

(A Kojima, H. Ohyi and N. Koshida (クレス
テック、東京農工大), J. Vac. Sci. Technol.,
B26, 6 (2008) 2064)

ナノクリスタルSi電子源
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1. はじめに

2. MEMSセンサ

3. 健康・安全のためのMEMS

4. 集積化MEMS

5. オープンコラボレーション

(乗合ウェハ､試作ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘ､人材育成他)
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東北大学

・MEMS試作ﾗｲﾝ (20mm角ｳｪﾊ)

・ﾏｲｸﾛﾅﾉﾏｼﾆﾝｸﾞ研究教育ｾﾝﾀｰ
(MNC) (2インチLSIライン))

・ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ融合研究開発ｾﾝﾀｰ
(μSIC) (試作ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘ (4/6ｲﾝﾁ
ﾗｲﾝ))

MEMS ﾊﾟｰｸｺﾝｿｰｼｱﾑ (MEMSPC)

メムス・コア (4/6ｲﾝﾁﾗｲﾝ)

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ研究所他

独 ドイツフラウンホファ協会

米国MEMS Industry Group

ﾍﾞﾙｷﾞｰ IMEC

宮城県産業技
術総合センター

仙台地域と繋がるMEMSのオープンコラボレーション

MEMS PC 会員
企業(80社)

地元企業

江刺研分室

仙台市

仙台ｽﾃﾙｽﾀﾞｲｼﾝｸﾞﾗﾎﾞ

MEMSｼｮｰﾙｰﾑ

つくばｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｱﾘｰﾅ

産総研

集積ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ

日産自動車

大日本印刷
仏LETI

村田製作所

NICTｸﾚｽﾃｯｸ 千葉大

最先端研究開発支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

東京農工大

リコー、トヨタ自動車、
ﾄｯﾊﾟﾝ・ﾃｸﾆｶﾙ・ﾃﾞｻﾞｲ
ﾝｾﾝﾀｰ、メムス・コア、
北川鉄工所、住友精
密工業、日本信号、
日本電産コパル電子、
日本電波工業、パイ
オニア、ﾒﾑｻﾞｽ、豊田
中央研究所、ﾆｯｺｰ、
日本航空電子工業、
古河電工

先端融合領域拠点

浜松ホトニクス、東京精密他 他

米U.C.Berkeley イタリア トリノ工科大学


